Die Technische Universitat Chemnitz ist eine innovative Wissenschafts- und Bildungseinrichtung, die sich
den Herausforderungen im Wettbewerb zwischen den Hochschulen bewusst stellt. Sie bietet
Personlichkeiten mit ausgewiesener fachlicher Kompetenz, die konstruktiv an der innovativen
Weiterentwicklung mitwirken méchten, attraktive Arbeitsplatze.

Zum nachstmaoglichen Zeitpunkt ist an der Fakultat fiir Elektrotechnik, Professur Materialsysteme der
Nanoelektronik, eine Stelle als voll-/teilzeitbeschaftigte/r

Technische/-r Angestellte/-r (m/w/d) Prozessverantwortliche/-r Mikrofabrikation
(100 %, Entgeltgruppe 10 TV-L)

unbefristet zu besetzen. Der Arbeitsplatz ist grundséatzlich auch fiir Teilzeitbeschéaftigung geeignet. Bei
entsprechenden Bewerbungen erfolgt die Uberpriifung, ob den Teilzeitwiinschen im Rahmen der
dienstlichen Mdoglichkeiten entsprochen werden kann.

Arbeitsaufgaben

e Eigenverantwortliche Betreuung und Weiterentwicklung definierter Prozessmodule der
Mikrofabrikation, insbesondere z. B. Lithographie (Mask Aligner / Stepper), Diinnschichtprozesse
(PVD, CVD, ALD) und/oder nass- und trockentechnische Atzprozesse (RIE/ICP)

e Prozessiliberwachung, -optimierung und -dokumentation zur Sicherstellung reproduzierbarer
Ergebnisse in Forschung und Prototypenfertigung

e Gerateverantwortung fiir ausgewahlte komplexe Anlagen der Halbleitertechnik, einschliellich
Koordination von Wartung und Service

e Storungsanalyse in Zusammenarbeit mit Herstellern

e fachliche Freigabe von Nutzerinnen und Nutzern

e Unterstiitzung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bei der Uberfiihrung von Designs in
mikrofabrizierte Strukturen (Prototypen, Demonstratoren)

e Prozessanpassung fir Kleinserien, Schnittstelle Forschung und Industrie

e Technische Beratung von Wissenschaftlern, Doktorandinnen und Studierenden bei der
Prozessauswahl und -durchfiihrung

e Durchfilihrung von Einweisungen und Schulungen fiir Nutzer/-innen sowie Mitwirkung bei
Sicherheits- und Qualitatskonzepten im Reinraumbetrieb

e Mitarbeit bei der technischen Dokumentation, Prozessstandards und Nutzungsrichtlinien

Einstellungsvoraussetzungen:

e Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Mikrotechnologie, Halbleitertechnik oder
vergleichbarer Disziplinen, welche den Zugang zur entsprechenden Qualifikationsebene eroffnen
oder ein gleichwertiger Abschluss mit einschlagigen beruflichen Erfahrungen

Mehrjahrige praktische Erfahrung in der Mikro-/Nanofabrikation oder Halbleiterprozessierung
Fundierte Kenntnisse in mindestens einem der genannten Prozessbereiche

Selbststandige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Ausgepragte Kommunikationsfahigkeit im Umgang mit wissenschaftlichem Personal und externen
Partnern

e Bereitschaft zur Mitarbeit in einer interdisziplindaren Forschungsumgebung
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Wir bieten lhnen:

Mitarbeit in einem kooperativen und hilfsbereiten Team

attraktive und familienfreundliche Arbeitsbedingungen

vielfaltiges Mensaangebot fiir die Pausenversorgung

optimale Verkehrsanbindung aller Universitatsstandorte an den 6ffentlichen
Personennahverkehr/Vergiinstigungen bei der Nutzung des OPNV (Job-Ticket)

attraktive Angebote der Gesundheitsforderung

vielfaltige Fort- und Weiterbildungsmaoglichkeiten

30 Tage kalenderjahrlichen Urlaub bei einer 5-Tage-Arbeitswoche

Betriebliche Altersvorsorge (VBL), Jahressonderzahlung und vermogenswirksame Leistungen
einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz im 6ffentlichen Dienst

Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befahigung und fachlicher Leistung. Wir freuen uns Gber Bewerbungen
von Menschen — unabhéangig von Geschlecht, Nationalitat, ethnischer und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identitat. Wir bieten dartiber
hinaus allen Mitarbeitenden eine familienfreundliche Infrastruktur, in einem weltoffenen, von
Internationalisierung und Vielfaltigkeit gepragten Umfeld. Die TU Chemnitz setzt aktiv auf die Vielfalt und
Gleichstellung aller Mitarbeitenden und ist bestrebt, schwerbehinderte Menschen oder ihnen
Gleichgestellte besonders zu fordern, achtet im Bewerbungsverfahren bei gleicher Eignung auf eine
bevorzugte Beriicksichtigung und bittet daher um einen entsprechenden Hinweis in Ihrer Bewerbung.

Bitte sehen Sie unbedingt von der Einsendung von Originalunterlagen ab, da Ihre schriftlichen Unterlagen
nicht zuriickgesendet, sondern unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet werden.
Wiinschen Sie eine Riicksendung, legen Sie lhrer Bewerbung bitte einen ausreichend frankierten und
adressierten Rickumschlag bei.

Bewerbungen sind 244037-19 mit den (blichen Unterlagen bis 18.02.2026 an u.a. Adresse zu richten. Bitte
beachten Sie, dass aus sicherheitstechnischen Griinden keine elektronischen Bewerbungen bzw. Anhange
von Bewerbungen im Stellenbesetzungsverfahren beriicksichtigt werden kénnen, welche iber
Verkniipfungen (Hyperlinks) zu Dritten zum Download zur Verfligung gestellt werden.

Technische Universitat Chemnitz

MAIN

Professur Materialsysteme der Nanoelektronik
Ansprechpartner: Herr Prof. Dr. Oliver Schmidt
09107 Chemnitz

E-Mail: oliver.schmidt@main.tu-chemnitz.de (Ansprechpartner)

Die entsprechenden Informationen zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie
unter https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/personal/public/Datenschutz/dse_dp.html.
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